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TRESC UCHWALt PODJETYCH NA ZWZA SPOtKI PLASMA SYSTEM S.A.
W DNIU 15 LIPCA 2019 ROKU

Uchwata nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki dziatajacej pod firma:
Plasma SYSTEM Spétka Akcyjna z siedziba w Siemianowicach Slgskich
z dnia 15 lipca 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczgcego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1
Dziatajgc na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spotek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma
SYSTEM Spotki Akcyjnej z siedzibg w Siemianowicach Slgskich postanawia dokonaé wyboru
Przewodniczgcego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani Natalii Skutnik-Goleckiej.

§2

Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.

W tajnym gtosowaniu, w ktérym uczestniczyli akcjonariusze posiadajgcy tgacznie 4.597.546 akcji, z ktérych
oddano wazne gfosy i ktore to akcje stanowity 83,72 % kapitatu zaktadowego oraz dawaty 4.597.546
glosow. W gfosowaniu ,za” uchwatg oddano 4.597.546 waznych gtoséw, co stanowifo 100 % gfosow
oddanych, bowiem gtoséw przeciwnych i wstrzymujgcych sie nie byto. Uchwata powzieta wiec zostata
Jjednogto$nie.
Uchwata nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki dziatajgcej pod firma: )
Plasma SYSTEM Spétka Akcyjna z siedzibg w Siemianowicach Slaskich
z dnia 15 lipca 2019 roku
w sprawie uchylenia tajnosci glosowania dotyczgcego wyboru Komisji Skrutacyjnej powotywanej
przez Walne Zgromadzenie

§1
Dziatajgc na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spotek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma
SYSTEM Spétki Akcyjnej z siedzibg w Siemianowicach Slgskich postanawia niniejszym uchyli¢ tajno$¢
glosowania w sprawie powotania, dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Komisji
Skrutacyjnej i wyboru jej cztonkdéw.

§2

Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.

W jawnym gtosowaniu, w ktérym uczestniczyli akcjonariusze posiadajgcy facznie 4.597.546 akcji, z ktérych
oddano wazne gfosy i ktére to akcje stanowily 83,72 % kapitatu zaktadowego oraz dawaty 4.597.546
gfosow. W gfosowaniu ,za” uchwatg oddano 4.597.546 waznych gtoséw, co stanowito 100 % gfosow
oddanych, bowiem gtoséw przeciwnych i wstrzymujgcych sie nie byto. Uchwata powzieta wiec zostata
Jjednogto$nie.

Uchwata nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki dziatajacej pod firma:
Plasma SYSTEM Spétka Akcyjna z siedziba w Siemianowicach Slgskich
z dnia 15 lipca 2019 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spétki Akcyjnej z siedzibg w Siemianowicach Slgskich,
postanawia wybraé, dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Komisje Skrutacyjng w
nastepujgcym skfadzie: pani Magdalena Bliznicka.

§2

Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.
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W jawnym gtosowaniu, w ktérym uczestniczyli akcjonariusze posiadajgcy facznie 4.597.546 akcji, z ktérych
oddano wazne gfosy i ktore to akcje stanowity 83,72 % kapitatu zaktadowego oraz dawaty 4.597.546
glosow. W gfosowaniu ,za” uchwatg oddano 4.597.546 waznych gtoséw, co stanowifo 100 % gfosow
oddanych, bowiem gtoséw przeciwnych i wstrzymujgcych sie nie byto. Uchwata powzieta wiec zostata
Jjednogto$nie.
Uchwata nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki dziatajgcej pod firma: )
Plasma SYSTEM Spétka Akcyjna z siedzibg w Siemianowicach Slaskich
z dnia 15 lipca 2019 roku
w sprawie przyjecia porzgdku obrad

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spétki Akcyjnej z siedzibg w Siemianowicach Slaskich
przyjmuje nastepujgcy porzadek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybdr Przewodniczagcego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidtowosci zwotania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolnosci do
podejmowania uchwat.

3. Podjecie uchwaty w sprawie uchylenia tajnosci gtosowania dotyczgcego wyboru Komisji Skrutacyjnej
powotywanej przez Walne Zgromadzenie oraz wybor Komisji Skrutacyjne;j.

4. Przyjecie porzadku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarzadu z dziatalnosci Spotki za rok obrotowy 2018
oraz podjecie uchwaty w sprawie jego zatwierdzenia.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spotki za rok obrotowy 2018 oraz podjecie
uchwaty w sprawie jego zatwierdzenia.

7. Podjecie uchwat w sprawie udzielenia absolutorium Cztonkom Zarzadu z wykonania przez nich
obowigzkéw w roku obrotowym 2018.

8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dziatalnosci w roku obrotowym 2018
oraz podjecie uchwaty w sprawie jego zatwierdzenia.

9. Podjecie uchwat w sprawie udzielenia absolutorium Cztonkom Rady Nadzorczej z wykonania przez
nich obowigzkéw w roku obrotowym 2018.

10. Podjecie uchwaty w sprawie pokrycia straty za 2018 rok.

11. Podjecie uchwat w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spétki nowej kadencji i ustalenia zasad
wynagradzania jej cztonkéw.

12. Wolne wnioski.

13. Zamkniecie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2
Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.
W jawnym gtosowaniu, w ktérym uczestniczyli akcjonariusze posiadajgcy fgcznie 4.597.546 akcji, z ktorych
oddano wazne gfosy i ktére to akcje stanowily 83,72 % kapitatu zaktadowego oraz dawaty 4.597.546
gfosow. W gfosowaniu ,za” uchwatg oddano 4.597.546 waznych gtoséw, co stanowito 100 % gfosow
oddanych, bowiem gtosow przeciwnych i wstrzymujgcych sie nie byfo. Uchwata powzieta wiec zostata
Jjednogtosnie.

Uchwata nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki dziatajgcej pod firma:
Plasma SYSTEM Spétka Akcyjna z siedzibag w Siemianowicach Slaskich
z dnia 15 lipca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarzgdu z dziatalnosci Spotki za rok obrotowy 2018

§1
,Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spétki Akcyjnej z siedzibg w Siemianowicach Slgskich
na podstawie art. 393 pkt 1) w zwigzku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spétek handlowych oraz § 15 pkt a)
Statutu Spétki, po zapoznaniu sie z opiniag Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, przyjmuje i
zatwierdza sprawozdanie Zarzadu z dziatalnosci Spotki za rok obrotowy 2018.

§2

Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.”
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W jawnym gtosowaniu, w ktérym uczestniczyli akcjonariusze posiadajgcy facznie 4.597.546 akcji, z ktérych
oddano wazne gfosy i ktore to akcje stanowity 83,72 % kapitatu zaktadowego oraz dawaty 4.597.546
glosow. W gfosowaniu ,za” uchwatg oddano 4.597.546 waznych gtoséw, co stanowifo 100 % gfosow
oddanych, bowiem gtoséw przeciwnych i wstrzymujgcych sie nie byto. Uchwata powzieta wiec zostata
Jjednogto$nie.
Uchwata nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki dziatajgcej pod firma: )
Plasma SYSTEM Spétka Akcyjna z siedzibg w Siemianowicach Slaskich
z dnia 15 lipca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spotki za rok obrotowy 2018

§1

,Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spétki Akcyjnej z siedzibg w Siemianowicach Slgskich
na podstawie art. 393 pkt 1) w zwigzku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spotek handlowych oraz § 15 pkt a)
Statutu Spétki, po zapoznaniu sie z opinig Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania przyjmuje
i zatwierdza zbadane przez biegtego rewidenta sprawozdanie finansowe Spétki Plasma SYSTEM S.A.
za okres od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r., na ktdre sktada sie:

bilans sporzgdzony na dzien 31 grudnia 2018r. wykazujgcy po stronie aktywdw i pasywow sume

44 241.885,66 =zt (czterdziesci cztery miliony dwiescie czterdziesci jeden tysiecy osiemset

osiemdziesiat piec ztotych i sze$cdziesigt szes¢ groszy),

— rachunek zyskéw i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r.
wykazujgcy strate netto w kwocie 8.977.865,54 zt (osiem miliondw dziewieéset siedemdziesigt siedem
tysiecy osiemset szesc¢dziesiat pie¢ ztotych i pieédziesigt cztery grosze),

— zestawienie zmian w kapitale wikasnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia
2018r. wykazujgce zmniejszenie stanu kapitatu wtasnego o kwote 8.154.865,54 zt (osiem milionéw sto
pie¢dziesigt cztery tysigce osiemset szesédziesiat pie¢ ztotych i pie¢dziesigt cztery grosze),

— rachunek przeptywéw pienieznych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia
2018r. wykazujgcy zmniejszenie stanu srodkéw pienieznych o kwote 16.339,32 zt (szesnascie tysiecy
trzysta trzydziesci dziewie¢ ztotych i trzydziesci dwa grosze),

— informacja dodatkowa obejmujgca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty
i objasnienia.

§2

Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.”

W jawnym gtosowaniu, w ktérym uczestniczyli akcjonariusze posiadajgcy fgcznie 4.597.546 akcji, z ktorych
oddano wazne gfosy i ktore to akcje stanowity 83,72 % kapitatu zaktadowego oraz dawaty 4.597.546
gfosow. W gfosowaniu ,za” uchwatg oddano 4.597.546 waznych gtoséw, co stanowito 100 % gfosow
oddanych, bowiem gtosow przeciwnych i wstrzymujgcych sie nie byfo. Uchwata powzieta wiec zostata
Jjednogtosnie.

Uchwata nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki dziatajacej pod firma: .
Plasma SYSTEM Spétka Akcyjna z siedzibg w Siemianowicach Slaskich
z dnia 15 lipca 2019 roku
w sprawie udzielenia Cztonkowi Zarzgdu Panu Ryszardowi Grzelce absolutorium z wykonania
obowigzkdéw w roku obrotowym 2019

§1
,Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spétki Akcyjnej z siedzibg w Siemianowicach Slgskich
na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spotek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spétki udziela Panu
Ryszardowi Grzelce (Grzelka) absolutorium z wykonania obowigzkéw Wiceprezesa Zarzadu Spofki
w okresie od 01 stycznia 2018r. do 25 kwietnia 2018r.

§2

Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.”

W tajnym gfosowaniu, w ktérym uczestniczyli akcjonariusze posiadajgcy tgacznie 4.597.546 akcji, z ktérych
oddano wazne gfosy i ktére to akcje stanowily 83,72 % kapitatu zaktadowego oraz dawaty 4.597.546
glosow. W gfosowaniu ,za” uchwatg oddano 4.597.546 waznych gtoséw, co stanowifo 100 % gfosow

3



rD Plasma System

oddanych, bowiem gtosow przeciwnych i wstrzymujgcych sie nie byfo. Uchwata powzieta wiec zostata
Jjednogto$nie.
Uchwata nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki dziatajgcej pod firma:
Plasma SYSTEM Spétka Akcyjna z siedziba w Siemianowicach Slgskich
z dnia 15 lipca 2019 roku
w sprawie udzielenia Cztonkowi Zarzgdu Panu Grzegorzowi Wronie absolutorium z wykonania
obowigzkdéw w roku obrotowym 2018

§1
,Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spétki Akcyjnej z siedzibg w Siemianowicach Slgskich
na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spotek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spétki udziela Panu
Grzegorzowi Wronie (Wrona) absolutorium z wykonania obowigzkow Wiceprezesa Zarzgdu Spotki
w okresie od 01 stycznia 2018r. do 16 maja 2018r.

§2

Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.”

W tajnym gfosowaniu, w ktérym uczestniczyli akcjonariusze posiadajgcy tgacznie 4.597.546 akcji, z ktérych
oddano wazne gfosy i ktore to akcje stanowity 83,72 % kapitatu zaktadowego oraz dawaty 4.597.546
glosow. W gtosowaniu ,za” uchwatg oddano 4.587.546 waznych gftoséw, co stanowito 99,78 % gtosow
oddanych, gtoséw przeciwnych byto 10.000, a gtoséw wstrzymujgcych sie nie byto. Uchwata powzieta wiec
zostata wymagang wiekszoscig gfosow.
Uchwata nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki dziatajgcej pod firma: )
Plasma SYSTEM Spétka Akcyjna z siedzibg w Siemianowicach Slaskich
z dnia 15 lipca 2019 roku
w sprawie udzielenia Cztonkowi Zarzgdu Panu Stawomirowi Stanowskiemu absolutorium
Z wykonania obowigzkow w roku obrotowym 2018

§1
,Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spétki Akcyjnej z siedzibg w Siemianowicach Slgskich
na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spotek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spétki udziela Panu
Stawomirowi Stanowskiemu (Stanowski) absolutorium z wykonania obowigzkéw Prezesa Zarzadu Spotki
w okresie od 01 stycznia 2018r. do 31 sierpnia 2018r.

§2

Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.”

W tajnym gtosowaniu, w ktorym uczestniczyli akcjonariusze posiadajgcy tgcznie 4.597.546 akcji, z ktorych
oddano wazne gfosy i ktore to akcje stanowity 83,72 % kapitatu zaktadowego oraz dawaty 4.597.546
glosow. W gtosowaniu ,za” uchwatg oddano 4.587.546 waznych gftoséw, co stanowito 99,78 % gtosow
oddanych, gtoséw przeciwnych byto 10.000, a gtoséw wstrzymujgcych sie nie byto. Uchwata powzieta wiec
zostata wymagang wiekszoscig gtosow.
Uchwata nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki dziatajacej pod firma: )
Plasma SYSTEM Spétka Akcyjna z siedzibg w Siemianowicach Slaskich
z dnia 15 lipca 2019 roku
w sprawie udzielenia Cztonkowi Zarzgdu Panu Bernardowi Ekiertowi absolutorium z wykonania
obowigzkow w roku obrotowym 2018

§1
,Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spétki Akcyjnej z siedzibg w Siemianowicach Slgskich
na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spotek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spétki udziela Panu
Bernardowi Ekiertowi (Ekiert) absolutorium z wykonania obowigzkéw Wiceprezesa Zarzgdu Spofki
w okresie od 04.05.2018r. do 10.09.2018r. oraz absolutorium z wykonania obowigzkéw Prezesa Zarzadu
Spotki w okresie od 10.09.2018r. do 31.12.2018r.

§2

Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.”
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W tajnym gtosowaniu, w ktérym uczestniczyli akcjonariusze posiadajgcy tacznie 4.597.546 akcji, z ktérych
oddano wazne gfosy i ktore to akcje stanowity 83,72 % kapitatu zaktadowego oraz dawaty 4.597.546
glosow. W gtosowaniu ,za” uchwatg oddano 4.597.046 waznych gftoséw, co stanowito 99,99 % gftosow
oddanych, gfoséw przeciwnych nie byto, a gloséw wstrzymujgcych sie byto 500. Uchwata powzieta wiec
zostata wymagang wiekszoscig gfosow.
Uchwata nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki dziatajgcej pod firma: )
Plasma SYSTEM Spétka Akcyjna z siedzibg w Siemianowicach Slaskich
z dnia 15 lipca 2019 roku
w sprawie udzielenia Cztonkowi Zarzgdu Panu Piotrowi Kukurbie absolutorium z wykonania
obowigzkow w roku obrotowym 2018

§1
,Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spétki Akcyjnej z siedzibg w Siemianowicach Slgskich
na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spotek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spétki udziela Panu
Piotrowi Kukurbie (Kukurba) absolutorium z wykonania obowigzkéw Prezesa Zarzgdu Spotki w okresie
od 16 maja 2018r. do 16 sierpnia 2018r.

§2

Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.”

W tajnym gtosowaniu, w ktorym uczestniczyli akcjonariusze posiadajgcy tgcznie 4.597.546 akcji, z ktorych
oddano wazne gfosy i ktore to akcje stanowity 83,72 % kapitatu zaktadowego oraz dawaty 4.597.546
glosow. W gfosowaniu ,za” uchwatg oddano 4.597.546 waznych gtoséw, co stanowifo 100 % gfosow
oddanych, bowiem gtoséw przeciwnych i wstrzymujgcych sie nie byto. Uchwata powzieta wiec zostata
Jjednogto$nie.
Uchwata nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki dziatajgcej pod firma: )
Plasma SYSTEM Spétka Akcyjna z siedzibg w Siemianowicach Slaskich
z dnia 15 lipca 2019 roku

w sprawie udzielenia Cztonkowi Zarzgdu Pani Bronistawie Binek-Cervantes absolutorium
Z wykonania obowigzkow w roku obrotowym 2018

1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM§Spéiki Akcyjnej z siedzibg w Siemianowicach Slgskich
na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spétek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spoéfki udziela Pani
Bronistawie Binek-Cervantes absolutorium z wykonania obowigzkéw Wiceprezesa Zarzgdu Spotki
w okresie od 16 maja 2018r. do 31 grudnia 2018r.
§2
Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.”
W tajnym gtosowaniu, w ktérym uczestniczyli akcjonariusze posiadajgcy tacznie 4.597.046 akcji, z ktérych
oddano wazne gfosy i ktére to akcje stanowily 83,71 % kapitatu zaktadowego oraz dawaty 4.597.046
gfosow. W gfosowaniu ,za” uchwatg oddano 4.597.046 waznych gtoséw, co stanowito 100 % gfosow
oddanych, bowiem gtosow przeciwnych i wstrzymujgcych sie nie byfo. Uchwata powzieta wiec zostata
Jjednogtosnie.
Uchwata nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki dziatajacej pod firma:
Plasma SYSTEM Spétka Akcyjna z siedziba w Siemianowicach Slgskich
z dnia 15 lipca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
Z dziatalno$ci w roku obrotowym 2018
1
.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM§Spo’+ki Akcyjnej z siedzibg w Siemianowicach Slgskich
na podstawie art. 395 § 5 w zwigzku z art. 382 § 3 Kodeksu spdétek handlowych przyjmuje i zatwierdza
sprawozdanie z dziatalnosci Rady Nadzorczej Spotki za rok obrotowy 2018.
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§2

Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.”

W jawnym gtosowaniu, w ktérym uczestniczyli akcjonariusze posiadajgcy tgcznie 4.597.546 akcji, z ktérych
oddano wazne gfosy i ktore to akcje stanowity 83,72 % kapitatu zaktadowego oraz dawaty 4.597.546
glosow. W gfosowaniu ,za” uchwatg oddano 4.597.546 waznych gtoséw, co stanowifo 100 % gfosow
oddanych, bowiem gtoséw przeciwnych i wstrzymujgcych sie nie byto. Uchwata powzieta wiec zostata
Jjednogtosnie.
Uchwata nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki dziatajacej pod firma: )
Plasma SYSTEM Spétka Akcyjna z siedzibg w Siemianowicach Slaskich
z dnia 15 lipca 2019 roku
w sprawie udzielenia Cztonkowi Rady Nadzorczej Panu Michatowi Zawiszy absolutorium
Z wykonania obowigzkow w roku obrotowym 2018

§1
,Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spétki Akcyjnej z siedzibg w Siemianowicach Slgskich
na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spotek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spétki udziela Panu
Michatowi Zawiszy (Zawisza) absolutorium z wykonania obowigzkéw Przewodniczagcego Rady Nadzorczej
w okresie od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

§2

Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.”

W tajnym gtosowaniu, w ktérym uczestniczyli akcjonariusze posiadajgcy tgacznie 4.597.546 akcji, z ktérych
oddano wazne gfosy i ktore to akcje stanowily 83,72 % kapitatu zaktadowego oraz dawaty 4.597.546
gfosow. W gfosowaniu ,za” uchwatg oddano 4.597.546 waznych gtoséw, co stanowito 100 % gfosow
oddanych, bowiem gtosow przeciwnych i wstrzymujgcych sie nie byfo. Uchwata powzieta wiec zostata
Jjednogto$nie.
Uchwata nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki dziatajgcej pod firma:
Plasma SYSTEM Spétka Akcyjna z siedzibg w Siemianowicach Slgskich
z dnia 15 lipca 2019 roku
w sprawie udzielenia Cztonkowi Rady Nadzorczej Panu Leszkowi Juraszowi absolutorium
Z wykonania obowigzkéw w roku obrotowym 2018

§1
,Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spétki Akcyjnej z siedzibg w Siemianowicach Slgskich
na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spotek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spétki udziela Panu
Leszkowi Juraszowi (Jurasz) absolutorium z wykonania obowigzkéw Zastepcy Przewodniczgcego Rady
Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

§2

Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.”

W tajnym gtosowaniu, w ktorym uczestniczyli akcjonariusze posiadajgcy tgcznie 4.597.546 akcji, z ktorych
oddano wazne gfosy i ktore to akcje stanowity 83,72 % kapitatu zaktadowego oraz dawaty 4.597.546
glosow. W gfosowaniu ,za” uchwatg oddano 4.597.546 waznych gtoséw, co stanowifo 100 % gfosow
oddanych, bowiem gtoséw przeciwnych i wstrzymujgcych sie nie byto. Uchwata powzieta wiec zostata
Jjednogtosnie.
Uchwata nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki dziatajacej pod firma: )
Plasma SYSTEM Spétka Akcyjna z siedzibg w Siemianowicach Slaskich
z dnia 15 lipca 2019 roku
w sprawie udzielenia Cztonkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Michoniowi absolutorium
Z wykonania obowigzkow w roku obrotowym 2018
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§1
,Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spétki Akcyjnej z siedzibg w Siemianowicach Slgskich
na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spétek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spétki udziela Panu
Tomaszowi Michoniowi (Michon) absolutorium z wykonania obowigzkéw Czionka — Sekretarza Rady
Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

§2

Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.”

W tajnym gfosowaniu, w ktérym uczestniczyli akcjonariusze posiadajgcy tacznie 4.597.546 akcji, z ktérych
oddano wazne gfosy i ktore to akcje stanowily 83,72 % kapitatu zaktadowego oraz dawaty 4.597.546
gfosow. W gfosowaniu ,za” uchwatg oddano 4.597.546 waznych gtoséw, co stanowito 100 % gfosow
oddanych, bowiem gtosow przeciwnych i wstrzymujgcych sie nie byfo. Uchwata powzieta wiec zostata
Jjednogto$nie.
Uchwata nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki dziatajgcej pod firma:
Plasma SYSTEM Spétka Akcyjna z siedziba w Siemianowicach Slgskich
z dnia 15 lipca 2019 roku
w sprawie udzielenia Cztonkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Ignasiakowi absolutorium
Z wykonania obowigzkéw w roku obrotowym 2018

§1
,Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spétki Akcyjnej z siedzibg w Siemianowicach Slgskich
na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spotek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spétki udziela Panu
Piotrowi Ignasiakowi (lgnasiak) absolutorium z wykonania obowigzkéw Czionka Rady Nadzorczej
w okresie od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

§2

Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.”

W tajnym gfosowaniu, w ktérym uczestniczyli akcjonariusze posiadajgcy tacznie 4.597.546 akcji, z ktérych
oddano wazne gfosy i ktore to akcje stanowity 83,72 % kapitatu zaktadowego oraz dawaty 4.597.546
glosow. W gfosowaniu ,za” uchwatg oddano 4.597.546 waznych gtoséw, co stanowifo 100 % gfosow
oddanych, bowiem gtoséw przeciwnych i wstrzymujgcych sie nie byto. Uchwata powzieta wiec zostata
Jjednogto$nie.
Uchwata nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki dziatajgcej pod firma: )
Plasma SYSTEM Spétka Akcyjna z siedzibg w Siemianowicach Slaskich
z dnia 15 lipca 2019 roku
w sprawie udzielenia Cztonkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Kosiriskiemu absolutorium
Z wykonania obowigzkow w roku obrotowym 2018

§1
,Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spétki Akcyjnej z siedzibg w Siemianowicach Slgskich
na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spotek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spétki udziela Panu
Wojciechowi Kosinskiemu (Kosifnski) absolutorium z wykonania obowigzkéw Czlonka Rady Nadzorczej
w okresie od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

§2

Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.”

W tajnym gtosowaniu, w ktorym uczestniczyli akcjonariusze posiadajgcy tgcznie 4.597.546 akcji, z ktorych
oddano wazne gfosy i ktore to akcje stanowity 83,72 % kapitatu zaktadowego oraz dawaty 4.597.546
glosow. W gfosowaniu ,za” uchwatg oddano 4.597.546 waznych gtoséw, co stanowifo 100 % gfosow
oddanych, bowiem gtosow przeciwnych i wstrzymujgcych sie nie byfto. Uchwata powzieta wiec zostata
Jjednogtosnie.
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Uchwata nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki dziatajacej pod firma:
Plasma SYSTEM Spétka Akcyjna z siedziba w Siemianowicach Slgskich
z dnia 15 lipca 2019 roku
w sprawie odstgpienia od podjecia uchwaty w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spétki Akcyjnej z siedzibg w Siemianowicach
Slgskich, w zwigzku z niewyrazeniem przez biegtego rewidenta opinii o sprawozdaniu finansowym Spétki
za rok obrotowy 2018 (bez zastrzezen lub z zastrzezeniami), w zwigzku z przepisem art. 53 ust. 3 ustawy z
dnia 29 wrzeénia 1994 r. o rachunkowosci (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 351) odstepuje od podjecia uchwaty w
sprawie pokrycia straty netto wynikajgcej ze sprawozdania finansowego Spoiki za rok obrotowy 2018.

§2
Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.”
W jawnym gtosowaniu, w ktorym uczestniczyli akcjonariusze posiadajgcy fgcznie 4.597.546 akcji, z ktorych
oddano wazne gfosy i ktore to akcje stanowity 83,72 % kapitatu zaktadowego oraz dawaty 4.597.546
gfosow. W gfosowaniu ,za” uchwatg oddano 4.597.546 waznych gtoséw, co stanowito 100 % gfosow
oddanych, bowiem gtosow przeciwnych i wstrzymujgcych sie nie byto. Uchwata powzieta wiec zostata
Jjednogtosnie.
Uchwata nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki dziatajacej pod firma:
Plasma SYSTEM Spétka Akcyjna z siedziba w Siemianowicach Slgskich
z dnia 15 lipca 2019 roku
w sprawie ustalenia liczebno$ci Rady Nadzorczej Spotki nowej VIII kadencji

§1
,Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spétki Akcyjnej z siedzibg w Siemianowicach Slgskich
w zwigzku z wygasnieciem mandatéw Cztonkéw Rady Nadzorczej wskutek uptywu wspodlnej trzyletniej
kadenciji, dziatajgc na podstawie postanowienia § 15 pkt d) Statutu Spdtki, postanawia ze Rada Nadzorcza
Plasma SYSTEM S.A. nowej VIII kadencji bedzie sie sktada¢ z 5 (pieciu) czionkow.

§2

Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.”

W jawnym gtosowaniu, w ktérym uczestniczyli akcjonariusze posiadajgcy facznie 4.597.546 akcji, z ktérych
oddano wazne gfosy i ktore to akcje stanowily 83,72 % kapitatu zaktadowego oraz dawaty 4.597.546
glfosow. W gfosowaniu ,za” uchwatg oddano 4.597.546 waznych gtoséw, co stanowito 100 % gfosow
oddanych, bowiem gtosow przeciwnych i wstrzymujgcych sie nie byfo. Uchwata powzieta wiec zostafa
Jjednogtosnie.
Uchwata nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki dziatajacej pod firma:
Plasma SYSTEM Spétka Akcyjna z siedziba w Siemianowicach Slgskich
z dnia 15 lipca 2019 roku
w sprawie powofania cztonka Rady Nadzorczej Spotki VIII kadencji

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spoétki Akcyjnej z siedzibg w Siemianowicach
Slagskich, dziatajgc na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spétek handlowych oraz postanowienia
§ 16 Statutu Spétki, powotuje do sktadu Rady Nadzorczej wspélnej, trzyletniej, VIl kadencji Pana Marcina
Mistarza

§2

Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.”
W tajnym gfosowaniu, w ktérym uczestniczyli akcjonariusze posiadajgcy tgacznie 4.597.546 akcji, z ktérych

oddano wazne gfosy i ktére to akcje stanowily 83,72 % kapitatu zaktadowego oraz dawaty 4.597.546
glosow. W gfosowaniu ,za” uchwatg oddano 4.597.546 waznych gtoséw, co stanowifo 100 % gfosow
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oddanych, bowiem gtosow przeciwnych i wstrzymujgcych sie nie byfo. Uchwata powzieta wiec zostata
Jjednogto$nie.

Uchwata nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki dziatajacej pod firma:
Plasma SYSTEM Spétka Akcyjna z siedziba w Siemianowicach Slaskich
z dnia 15 lipca 2019 roku
w sprawie powofania cztonka Rady Nadzorczej Spotki VIII kadencji

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spoétki Akcyjnej z siedzibg w Siemianowicach
Slagskich, dziatajgc na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spétek handlowych oraz postanowienia
§ 16 Statutu Spétki, powotuje do sktadu Rady Nadzorczej wspdinej, trzyletniej, VIII kadencji Pana Tomasza
Kaczorowskiego

§2

Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.”

W tajnym gtosowaniu, w ktérym uczestniczyli akcjonariusze posiadajgcy tgacznie 4.597.546 akcji, z ktorych
oddano wazne gfosy i ktére to akcje stanowily 83,72 % kapitatu zaktadowego oraz dawaty 4.597.546
glfosow. W gfosowaniu ,za” uchwatg oddano 4.597.546 waznych gtoséw, co stanowito 100 % gfosow
oddanych, bowiem gtoséw przeciwnych i wstrzymujgcych sie nie byto. Uchwata powzieta wiec zostata
Jjednogto$nie.
Uchwata nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki dziatajgcej pod firma:
Plasma SYSTEM Spétka Akcyjna z siedziba w Siemianowicach Slaskich
z dnia 15 lipca 2019 roku
w sprawie powotania cztonka Rady Nadzorczej Spotki VIII kadencji

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spotki Akcyjnej z siedzibg w Siemianowicach
Slagskich, dziatajgc na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spétek handlowych oraz postanowienia
§ 16 Statutu Spotki, powotuje do skladu Rady Nadzorczej wspolnej, trzyletniej, VIII kadencji Pana
Krzysztofa Janika

§2

Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.”

W tajnym gtosowaniu, w ktorym uczestniczyli akcjonariusze posiadajgcy tgcznie 4.597.546 akcji, z ktorych
oddano wazne gfosy i ktore to akcje stanowity 83,72 % kapitatu zaktadowego oraz dawaty 4.597.546
glosow. W gfosowaniu ,za” uchwatg oddano 4.597.546 waznych gtoséw, co stanowifo 100 % gfosow
oddanych, bowiem gtoséw przeciwnych i wstrzymujgcych sie nie byto. Uchwata powzieta wiec zostata
Jjednogto$nie.
Uchwata nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki dziatajacej pod firma: )
Plasma SYSTEM Spétka Akcyjna z siedzibg w Siemianowicach Slaskich
z dnia 15 lipca 2019 roku
w sprawie powotania cztonka Rady Nadzorczej Spotki VIII kadencji

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spotki Akcyjnej z siedzibg w Siemianowicach
Slagskich, dziatajgc na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spétek handlowych oraz postanowienia
§ 16 Statutu Spétki, powotuje do sktadu Rady Nadzorczej wspdinej, trzyletniej, VIII kadencji Pana Tomasza
Szynola

§2

Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.”

W tajnym gtosowaniu, w ktorym uczestniczyli akcjonariusze posiadajgcy tgcznie 4.597.546 akcji, z ktorych
oddano wazne gfosy i ktére to akcje stanowily 83,72 % kapitatu zaktadowego oraz dawaty 4.597.546
gfosow. W gfosowaniu ,za” uchwatg oddano 4.597.546 waznych gtoséw, co stanowito 100 % gfosow

9



1:9 Plasma System

oddanych, bowiem gtosow przeciwnych i wstrzymujgcych sie nie byfo. Uchwata powzieta wiec zostata
Jjednogto$nie.

Uchwata nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki dziatajgcej pod firma:
Plasma SYSTEM Spétka Akcyjna z siedzibag w Siemianowicach Slaskich
z dnia 15 lipca 2019 roku
w sprawie powotania cztonka Rady Nadzorczej Spotki VIII kadencji

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spotki Akcyjnej z siedzibg w Siemianowicach
Slagskich, dziatajgc na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spétek handlowych oraz postanowienia
§ 16 Statutu Spdiki, powotuje do sktadu Rady Nadzorczej wspodlnej, trzyletniej, VIII kadencji Panig Bozene
Bienioszek

§2

Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.”

W tajnym gtosowaniu, w ktorym uczestniczyli akcjonariusze posiadajgcy tgcznie 4.597.546 akcji, z ktorych
oddano wazne gfosy i ktore to akcje stanowity 83,72 % kapitatu zaktadowego oraz dawaty 4.597.546
glfosow. W gfosowaniu ,za” uchwatg oddano 4.597.546 waznych gtoséw, co stanowito 100 % gfosow
oddanych, bowiem gtosow przeciwnych i wstrzymujgcych sie nie byfo. Uchwata powzieta wiec zostata
Jjednogtosnie.
Uchwata nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki dziatajacej pod firma:
Plasma SYSTEM Spétka Akcyjna z siedziba w Siemianowicach Slgskich
z dnia 15 lipca 2019 roku
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania cztonkéw Rady Nadzorczej Spotki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spétki Akcyjnej z siedzibg w Siemianowicach

Slagskich, dziatajgc na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spétek handlowych, ustala wysoko$¢ wynagrodzenia

dla cztonkéw Rady Nadzorczej Spotki w ten sposob, ze:

1. Cztonkowie Rady Nadzorczej z tytutu powotania do Rady Nadzorczej Spétki i wykonywania obowigzkéw
w organie nadzorczym Spoéiki otrzymywa¢ bedg wynagrodzenie za kazde posiedzenie Rady
Nadzorczej, w ktéorym wezmg udziat.

2. Cztonkom Rady Nadzorczej przystugiwaé bedzie wynagrodzenie w kwocie 500 zt (pie¢set ziotych)
brutto za posiedzenie.

3. Czlonkom Rady Nadzorczej przystuguje od Spéiki zwrot kosztéw dojazdu na posiedzenie Rady
Nadzorczej i zwrot kosztow powrotu do miejsca zamieszkania w wysokosci zgodnej z powszechnie
obowigzujgcymi stawkami za przejazd samochodem osobowym Ilub w wysokosci rzeczywiscie
poniesionych kosztéw na podstawie przedtozonych biletéw, faktur i rachunkéw i innych dokumentéw
ksiegowych dotyczgcych kosztow dojazdu.

§2
Tracg moc: uchwata nr 18 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 stycznia 2016r. oraz
uchwata nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2017r.

§3

Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.”

W tajnym gtosowaniu, w ktorym uczestniczyli akcjonariusze posiadajgcy tgcznie 4.597.546 akcji, z ktorych
oddano wazne gfosy i ktére to akcje stanowily 83,72 % kapitatu zaktadowego oraz dawaty 4.597.546
gfosow. W gfosowaniu ,za” uchwatg oddano 4.597.546 waznych gtoséw, co stanowito 100 % gfosow
oddanych, bowiem gtosow przeciwnych i wstrzymujgcych sie nie byfo. Uchwata powzieta wiec zostata
Jjednogtosnie.
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